1、 ※产品分类※：设备和物料量测 / 硅片温度量测（在左侧分类里选择※必填项）
2、 ※产品名称※：PFK 测温硅片 TC wafer
3、 ※英文名※：  PFK TC Wafer
4、 属性设置：[image: ]（请在左侧三项里选择）
5、 上传缩略图：（请和对应的word文档放在一起单独建立一个文件夹）
尺寸要求131*193像素

[bookmark: _GoBack][image: ]
    
6、 上传文件：（请和对应的word文档放在一起单独建立一个文件夹）
PFK TC Wafer.doc

7、 产品简介：（不超过200个字符）

PFK是专业的 TC wafer 制造商. 在半导体厂的生产工艺中, 有许多高温的工艺需要精准的温度控制, 来达到硅片薄膜厚度,应力等参数的要求.一个测量精度高的 TC wafer 就是必要的. PFK 产品在 thermocouple sensor 植入wafer 时使用专门的工艺, 降低传送过程中热传导的损失, 进而得到更精确量测值. PFK软件功能强大,可提供2D/3D图显示温度分布状况,长时间量测时,可提供各量测点的升温曲线图.使用部门是半导体厂的 PVD/CVD部门及RTP部门.量测点位数量提供客制化服务,欢迎来电咨询

英文

PFK is a professional TC wafer manufacturer. In the production process of semiconductor factories, there are many high-temperature processes that require precise temperature control to meet the requirements of silicon wafer film thickness, stress and other parameters. A TC wafer with high measurement accuracy is necessary PFK products use a special process when the thermocouple sensor is implanted into the wafer, which reduces the loss of heat conduction during transmission, thereby obtaining more accurate measurement values. The PFK software is powerful and can provide 2D / 3D graphs to show the temperature distribution status for a long time. When measuring, we can provide the temperature rise graph of each measurement point. The use department is the PVD / CVD department and RTP department of the semiconductor factory. The number of measurement points provides customized services, please contact us


8、 功能特点：（见下例格式）
◆特点

英文：

· Used by Fab, PVD / CVD and RTP departments of semiconductor manufacturers
· Provide wafers of different sizes and materials
· The number of sensors can be customized
· Excellent software function, can display the temperature distribution status with graphics and colors
· Data can be stored in .csv format
· When measuring the temperature for a long time, it can provide the heating curve graph of each measurement point


中文：
· 半导体制造厂 Fab, PVD/CVD 部门及RTP 部门使用
· 可提供不同尺寸及不同材质的wafer
· Sensor数量可以客制化
· 优异的软件功能, 可用图形及颜色显示温度分布状况
· 数据可储存成.csv 格式
· 长时间量测温度时, 可提供各个量测点的升温曲线图


◆优点

英文：

· Used by Fab, PVD / CVD and RTP departments of semiconductor manufacturers
· Provide wafers of different sizes and materials
· The number of sensors can be customized
· Excellent software function, can display the temperature distribution status with graphics and colors
· Data can be stored in .csv format
· When measuring the temperature for a long time, it can provide the heating curve graph of each measurement point




中文：
· 半导体制造厂 Fab, PVD/CVD 部门及RTP 部门使用
· 可提供不同尺寸及不同材质的wafer
· Sensor数量可以客制化
· 优异的软件功能, 可用图形及颜色显示温度分布状况
· 数据可储存成.csv 格式
· 长时间量测温度时, 可提供各个量测点的升温曲线图


9、 规格参数：（见下例格式）


中文：
PFK 测温硅片 
                         
	RFQ

	项目
	内容

	硅片尺寸及型式
	2,3,4,5,6,8,12 吋 / Flat, Notch

	量测点位数量
	1 - 34 点 (12 吋)

	正面或背面量测
	正面 / 背面

	热电偶型式
	K, R, S others()

	线的总长度需求
	　

	第一段线的线径
	0.127mm, 0.075mm (RTP 建议)

	第一段线的长度
	　

	第一段线的材质
	Polyimide with teflon , Silica sleeve, 
Quaryz microtube (RTP 建议), None, Other()

	第二段线的长度
	　

	第三段线的长度
	　

	第三段线的材质
	Polyimide with teflon , Silica sleeve, 
Quaryz microtube, None, Other()

	接头型式
	Mini connector 2pin, 
U-shape terminal D-sub multiconnector,  others()

	工艺温度
	　

	应用
	CVD, PVD, RTP, Photo, others()

	仪器需求
	DAQ system (Data Acquisition system),  
Software(The-Map by PFK), others(), None()







英文：

PFK TC Wafer
                         

	RFQ

	Item
	Description

	Wafer size & type
	2,3,4,5,6,8,12 inch / Flat, Notch

	Number of TC 
	1 - 34 points (12 inch)

	T/C mounting
	Front, Back

	T/C type
	K, R, S others()

	Total length
	　

	Wire thickness
	0.127mm, 0.075mm (RTP recommend)

	1st length 
	　

	1st Insulation
	Polyimide with teflon , Silica sleeve, 
Quaryz microtube (RTP recommend), None, Other()

	2nd length Feed through
	　

	3rd length
	　

	3rd Insulation
	Polyimide with teflon , Silica sleeve, 
Quaryz microtube, None, Other()

	Connector type
	Mini connector 2pin, 
U-shape terminal D-sub multiconnector,  others()

	Process temperature
	　

	Application
	CVD, PVD, RTP, Photo, others()

	Instrument
	DAQ system (Data Acquisition system),  
Software(The-Map by PFK), others(), None()











	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


10、 产品应用：（见下例格式）

中文：
◆ 应用：

• 硅片厂
• 晶圆制造厂
• 封装测试厂
• 半导体设备制造商
应用于工厂内设备高温工艺温度的监控



英文：
◆ APPLICATIONS

• Wafer maker
• Chip maker
• Package and testing manufactory
• Equipment maker

Applied to the monitoring of high-temperature process temperature of equipment in the factory
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